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Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjnosci do
uktadéw scalonych, na plytce (3) podtozowa z krzemu, poddang
wczesniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym
do wykonania uktadu mikroelektronicznego znamienny tym, ze
wykonuje sie naniesienie rozpylaniem jonowym (6) warstwy (1)

materiatu o skiadzie (FeCoZr)ys 7(CaF;)s4 3 W atmosferze argonu

w zakresie ciéniert od 102 Pa do 107" Pa.
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